1. Vakuuminis įrenginys, skirtas optinio elemento daugiasluoksnėms interferencinėms dangoms gaminti, apimantis technologinę kamerą su standžiu karkasu viduje, optinio elemento laikiklį, pagamintą su galimybe suktis aplink savo centrinę ašį ir judėti išilgai centrinės ašies, kuri sutampa su centrine ašimi fiksuoto optinio elemento, skirto jo priekiniam paviršiui padengti proceso kameroje; ne mažiau kaip du magnetronus su taikiniais, kurių darbinių paviršių plokštumos yra lygiagrečios fiksuoto optinio elemento priekinio paviršiaus plokštumai, o atstumas X nuo taikinių darbinių paviršių iki fiksuoto optinio elemento priekinio paviršiaus yra 150–450 mm, kur magnetronai yra sumontuoti ant autonominių judėjimo įtaisų su galimybe keisti atstumą Y nuo taikinių darbinių paviršių centro iki laikiklio sukimosi ašies, o atstumas Y yra apribotas 200–400 mm intervale; taikinių darbinių paviršių ekranavimo įtaisą, optinę valdymo sistemą, turinčią du geometriniu atstumu išdėstytus optinius kanalus su galimybe suformuotos dangos optinėms savybėms išmatuoti skirtinguose optinio elemento priekinio paviršiaus taškuose; bent vieną plazmos šaltinį, optinio elemento šildytuvą.

2. Vakuuminis įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi keturis magnetronus.

3. Vakuuminis įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad karkasas turi du atstumu vienas nuo kito išdėstytus lygiagrečius plokščius paviršius, sujungtus standinimo briaunomis.

4. Vakuuminis įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad magnetronai ir laikiklis yra sumontuoti ant karkaso.

5. Vakuuminis įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad plazmos šaltinis sumontuotas su galimybe veikti taikinių darbinį paviršių ir priekinį optinio elemento paviršių.

6. Vakuuminis įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ekranavimo įtaisas susideda iš judėjimo mechanizmo, ant kurio yra sumontuotas bent vienas ekranas.

7. Vakuuminis įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad optinio elemento šildytuvas sumontuotas ant laikiklio.
